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Session 5 (13:00 - 14:15)

-Conveners: Atsuhiko OCHI

time [id] title presenter

13:00[16] SF6を用いた陰イオンガスマイクロTPCのGarfield++シミュレーションの開発 島田 拓弥

13:25[17]
セラミックGEMのガス増幅特性とシミュレーションによる比較と、増幅率安定性・再現性の測定結果

根岸 健太郎

13:50[18] 飛跡決定精度向上に向けたu-PICの新電極構造の開発 吉田 有良
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